
●　非接触・高精度で1/1000㎜オーダーの厚みを自動測定。
●　精度、仕様、予算に合わせた市販のレーザ変位センサを搭載できるため、高い自由度とローコストを実現。
●　測定範囲はXY軸方向50～300㎜に対応。カスタマイズ対応により更なる長距離仕様も可能。

仕様
型 　 式

移動方向
移 動 量
テーブルサイズ
ガイド方式
送り方式
モータ
移動分解能
位置決め精度
繰返し位置決め精度
バックラッシュ
ロストモーション
真 直 度（水平・垂直）
平 行 度 A
最大移動速度
耐 荷 重
自　　重

測定分解能
繰り返し精度
測定基準距離
測定範囲
センサヘッド位置調整

ポジションコントローラ
高速アナログコントローラ

自動ステージ
　　システム部

レーザ変位計部

対応コントローラ

対応アプリケーションソフト

TAP-2H-300XY

300×300㎜

30μm

10μm
20μm

約60ｋｇ

TAP-2H-200XY

200×200㎜

25μm

10μm
20μm

約50ｋｇ

TAP-2H-100XY

100×100㎜

15μm

10μm
15μm

約45ｋg

TAP-2H-50XY

50×50㎜

10μm

8μm
15μm

約41ｋg

リニアスライドガイド
精密ボールねじ　リード5㎜

0.75A/相 5相ステッピングモータ
0.5μm （分割数：1/20設定時）

±1μm
1μm
5μm

30㎜/sec
15kg

0.01μm＊1

0.01μm＊1

10㎜＊1

±1㎜＊1

ラックピニオン式XYZ軸手動ステージ （上側センサヘッド）

CP-500 / CP-310
CA-800

Excel対応　ポジション計測ソフト　E-Measure

150×80㎜

XY軸

＊1　システムに搭載可能なレーザー変位計単体の精度例です。
　　実際の精度はレーザ変位計の種類、測定対象物、要求仕様等により異なります。

TA
P-
2H
 s
er
ie
s

th
ic

kn
es

s 
m

ea
su

re
m

en
t 

sy
st

em
厚
み
測
定
シ
ス
テ
ム

http://www.coms-corp.co.jp158

TAP-2H series
カスタム計測システム　厚み測定システム
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CP-500

自動ステージ
ガイダンス

ケーブル

CP-310

ドライバ

MAP-3D

LAF-3D

RAP3

厚み
測定システム

液晶視野角
評価システム

E-Measure

E-Position

回転スイベル

X軸

XY軸

Z軸

自動ステージ
ガイダンス

お問い合わせ

精密卓上型
3軸ロボット

3次元形状
測定システム

カスタム
計測システム

X軸

XY軸

Z軸

ACサーボ
モータステージ

X軸

シャフト
モータステージ

ステッピング
モータステージ

コントローラ
ドライバ/ケーブル

CD

CA-800

特長

　市販のレーザ変位センサを2台使用し、測定対象物の表面と裏面に
レーザー光を照射し、それぞれの変位量から厚みを計算します。測定対
象物を高精度に位置決め移動しながら、厚みデータを自動収集すること
ができます。

　自動ステージシステム部はカスタマイズ対応が可能です。
　自動ステージの移動量変更、高速移動対応、測定対象物を設置する
テーブル面・治具等の製作も可能です。

システム例

レーザ変位センサ
コントローラパソコン

トリガ出力
測定データ
（アナログ電圧）

USB/RS232C

USB

ポジションコントローラ
CP-500 / CP-310 

アナログコントローラ
CA-800 

ポジション計測ソフトによる厚み測定の自動化

XY軸自動ステージシステム部

Excel対応ポジション計測ソフトE-Measureを使用し任意の移動範囲、測定ピッチ（ポイント）を
設定することで、移動座標ごとの厚みデータをExcelへ自動収集。

Excel対応ポジション計測ソフト　
E-Measure

レーザ変位
センサ

格子状にノンストップで
移動しながらデータ収集 格子状を往復測定

データ収集ポイント

登録した任意の測定位置
へ移動してデータ収集

データ収集
　ポイント

お問い合わせ TEL 06-6415-26000120-177-564 info@coms-corp.co.jp 159

thickness measurement system
custum measurement system
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